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261638-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — MIKpONAEKTPOVIKEG OUOKEUEG Kal pnxaviuTa — 300 mm BEOL large field exposure
system, fully automated (1ZM-132) - PR1184859-3460-P

OJ S 74/2026 16/04/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Email: einkauf@zv.fraunhofer.de
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaocia
TitAog: 300 mm BEOL large field exposure system, fully automated (1ZM-132) - PR1184859-
3460-P
Mepiypaer: 300 mm BEOL large field exposure system, fully automated (1ZM-132)
AvayvwploTIKO diadikaciog: d1c522a8-ac74-4c71-aa69-cf27698c4634
EowTtepikd avayvwplioTike: PR1184859-3460-P
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe TTponyoudevn dnUoaicuon TTPOKNPUENG
dlaywviouou/avTaywvioTIKr diadikaoia ye diatpayudreuon
H diadikaoia emtayxuveral: oxl

21.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivounan (cpv): 31712100 MIkponAEKTPOVIKEG CUOKEUEG KAl UNXAVANTO

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MoAn: Dresden-Moritzburg
TayxudpouIkog kwdikag: 01468
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): MeilRen (DED2E)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAsiopou: MpokApuén, ‘Eyypago cupBaong, EupwTtaikd Eviaio
‘Eyypago ZuupBaong (EEEZ)
Katrdotaon avaAoyn Thg TITWXEUONG, BUVAUEI TNG £BVIKNAG vOuoBeaiag:
AlagpBopd:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwaon:
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2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOMIKOUG QOPEIG HE OTOXO TN OTPERAWGT TOU AVTAYWVIOHOU:
MapdaBacn UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAAANOVTIKOU BIKaiou:

NopigoTToinon €06dwv atrd TTAPAVONES dPACTNPIOTNTES i XPNUATODOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
Atrarn:

Maidikn epyacia Kal GAANEG HOPYEG EPTTOPIOG AVOPWTTWV:

AgepeyyuoTtnTa:

MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU DIKAIOU:

Mepiouoiokd oToIxEia UTTO AvayKAOTIKN SlaXEipIon aTTO EKKABAPIOTA:

Weudeic dNAWOEIG, aTTOKpUWN TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUPEVWY
EYYPAQWY 1 ANWn TTANPOQPOPIWY EPTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPO TTOU A@OPOUV TNV TTapouca
dladikaaoia:

2UYKPOUGOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikagia ouvaywng TG oupBaong:
ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATApPTION TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouuBaong:
20Bap0 eTTayYYEAUATIKO TTOPATITWHA:

Mpdwpn AAEN, atTolnNUIWOEIG 1} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:

MapaRaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:

MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI IE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKNG A0PANIONG:
AVOOTOAN ETTIXEIPNMATIKWY dPACTNPIOTATWV:

MapdaBaon utToxpEwong TTOU OXETICETAI IE TNV KATARBOAN QOPWV:

TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANHATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOTNPIOTNTEG:
MapdaBaocn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO aPIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAeiopou: Es
gelten alle einschlagigen zwingenden wie fakultativen Ausschlussgriinde, die durch nationales
Recht normiert sind.

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0000
TitAog: 300 mm BEOL large field exposure system, fully automated (1ZM-132) - PR1184859-
3460-P
Mepiypaen: 1 Stuck: 300 mm BEOL large field exposure system, fully automated (1ZM-132)
Ein 300-mm-i-Line-Belichtungssystem mit groRem Bildfeld, das die Verbindung zwischen der
FEOL-Lithografie und der Backend-Lithografie herstellt und auf die Herstellung von ultra-
hochdichten BEOL-Strukturen im Sub-um-Bereich abzielt, wie z. B. Verdrahtungen und
Verbindungen auf der Vorder- und Ruckseite fur 2,5D/3D-QMI- und Chiplet-Integration. Mit
dieser Anlage lassen sich ultrahochdichte BEOL-ahnliche Verdrahtungen auf gro3flachigen,
Chiplet-basierten 2,5D/3D-Wafer-Level-Systemen und quasi-monolithischen integrierten
Gehausearchitekturen realisieren. Sie ermoglicht Integrationsdichten auf dem neuesten Stand
der Technik. Das i-Line-Belichtungssystem mit gro3em Feld bildet die Verbindung zwischen
FEOL-Lithografie und Backend-Lithografie durch eine Optik mit mittlerer numerischer Apertur
(NA), groltmoglicher Feldgrofie und variabler Scharfentiefe. Es zielt auf Auflésungen von
deutlich unter <800 nm L/S ab, um den Weg fur Aufldsungen bis hinunter zu 500 nm L/S mit
einer Overlay-Genauigkeit von <100 nm zu ebnen. Es verfugt Gber die Fahigkeit zur Front-
und Back-Ausrichtung zur Realisierung von 3D-Systemen, zur Steuerung des
Belichtungsfokus sowie Uber eine variable Scharfentiefe fur die Anwendung von dickem Resist
im Bereich der Redistribution-Verdrahtung und p-Interconnects. Optionale Features: -
Extremer Verformungs- und Durchbiegungsbereich >1500 .. 2500 ym (LV-Pos.1.24) IR-
basierte Ausrichtung auf der Riickseite (Reflexionsmodus) mit einer Uberlappung von <500
nm (3 Sigma), unerlasslich fur Through-Silicon-Vias (TSVs) und gestapelte Wafer-
Anwendungen (LV-Pos.1.81) - Vorausrichtung Korrektur von Mitten- und Rotationsfehlern bei
Verschiebungen der Ausrichtungsmarken auf gestapelten Wafern (Si/Si) und (Glas/Si), um
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Verschiebungen beim Wafer-Bonding auszugleichen, was eine Ausrichtung innerhalb des
erforderlichen Sichtfelds des Belichtungsgerats ermdglicht (bitte Lésung erlautern) (LV-Pos.
1.85) - Einzigartiges musterbasiertes Erkennungssystem (entweder diffraktionsbasiert oder
bildbasiert), um flexible Ausrichtungsmarken fur die Ausrichtung zu ermdéglichen (kann Cognex-
Mustererkennung oder ahnliches sein) (LV-Pos.1.87) - Integrationsschema / Option fur Grob-
und Feinausrichtung (z. B. Grobausrichtung mit Mustererkennung zum Ausgleich von
Verschiebungen beim Wafer-Bonding, Feinausrichtung mit diffraktionsbasierter
Ausrichtungsmarke) (LV-Pos.1.88) - Suche nach Grobausrichtungsmarken im Sichtfeld (z. B.
FoV 1500 x 1200 um), um einen Suchbereich von mehreren Millimetern zu ermdglichen; eine
Korrektur mithilfe einer Vorausrichtungsstufe kann ebenfalls eine Option sein --> bitte Losung
erlautern (LV-Pos.1.89)

Eowrtepikd avayvwplioTiko: LOT-0000

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayabda
Kupia tagivounon (cpv): 31712100 MIKpONAEKTPOVIKEG CUOKEUEG KAl INXAVHUTO

5.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6ANn: Dresden-Moritzburg
TaxudpouIkoG Kwdikag: 01468
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Meilken (DED2E)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANPoYopics: Reinraum - tbd nach Zuschlagserteilung & Absprache mit Fhl

5.1.3. EkTIpWpMEVN SidpKeEla
Huepopnvia évapéng: 19/07/2027
Huepopnvia Afgnc diapkelag: 29/10/2027

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kar’ atroKAEI0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 £X€I avaTedei n eKTEAEON TNG oUPPBaoNG: Agv aTTaITEITaI
‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou xpnuarodoTeital v OAw 1 ev pépel atrd Ta Tapeia tnG EE
H dnuooia cupBacn KAAUTITETAI ATTO TN CUP@WVIa yia TIG dnudoieg ouppdoclg (XAZ): vai
H ev Adyw ocuuBaon gival emiong KaTt@AANAN yia TIg HIKPEG Kal peoaieg emixeiproeis (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYOpics: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrparnyikég dnuodoieg cuppdoeig
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuupaoewv: Kauia atpatnyikr dnuocia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emiAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoynig: Mpoknpuén, Eyypago cuuBaong
Kpitpio: Ava@opég o€ kabopiopéva £pya
Mepiypar Tou kpitnpiou emmAoyng: Referenz von mindestens 5 Geraten / Projekten mit
vergleichbarer technologischer Funktionalitat im i-Line Lithographie Bereich nicht alter als 3
Jahre (Kurzbeschreibung Gerat, Pflichtangabe 300mm Wafergré3e ja/nein, Kundennennung).
Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Grinden Ihre Kunden nicht benennen durfen, so
kategorisieren Sie bitte lhren Auftraggeber (Forschung, Industrie, andere 6ffentliche
Auftraggeber) und bestatigen Sie, dass Ihre Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung
vergleichbar sind. *** ACHTUNG *** Sollten Sie aus datenschutzrechtlichen Grinden lhre
Ansprechpartner nicht benennen durften, so kategorisieren Sie bitte Ihren Auftragsgeber
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(Forschung, Industrie, andere 6ffentliche Auftragsgeber) und bestatigen Sie, dass lhre
Referenzen mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sind.

Kpitpio: Méoog €106 apiBudg epyalopEvwy

Meprypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Darstellung der Firma: Mindestangaben: Grundungsjahr,
wichtige Meilensteine des Unternehmens, Anzahl der Mitarbeiter, was wird hergestellt / welche
Leistungen werden erbracht -> Alle Angaben bitte in Textform; KEINE Links oder Bilder.

KpItTip1o: AAAEG OIKOVOMIKEG 1) XPNMOTOOIKOVOMIKEG OTTAITACEIG

Mepiypaer) Tou kpiTnpiou emmAoyng: 1. Eigenerklarung Uber das Nichtvorliegen von
Ausschlussgrunden nach § 123 und § 124 GWB 2. Eigenerklarung-Selfdeclaration (EU) Nr.
833/2014

Kpitrpio: XpnUOTOOIKOVOMIKOG DEIKTNG

Mepiypan Tou Kpitnpiou emAoyns: Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre

NMAnpo@opieg oXeTIKA pe TO SeUTEPO OTASIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:

EAGx10TOG apIBudG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTABIO TNG
d1adikaaciag: 3

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitpio:
Eidog: MoidétnTa
Ovopagoia: Technische Spezifikation
Mepiypan): Technische Spezifikation
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBUOG KpITnpiou avaBeong: 65
Kpitpio:
Eidog: Tiun
Ovopaoia: Preis
Mepiypaon): Bewertet wird der Gesamtpreis inkl. aller Nebenkosten Uber die Laufzeit
Katnyopia tou kpitnpiou avdBeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTo, akpIREG)
ApIBuOG KpiTnpiou avaBeong: 35

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocswyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG Eival ETIONUWG dlabEaipa Ta £€yypaga tng dnudaciag ouPBaons: yepuavika
AieuBuvon Twv eyypdewy Tng dnudoiag cuuBaong: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer
/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19cffbf9a39-
53417cfcce22c087

5.1.12. Opoi dnuocoiwv cuppdoewv
Opol Tng diadikaciag:
EKTINWPEVN NUEPOMNVIA ATTOOTOANG TWV TTPOCKARCEWY UTTOBOANG TTpoc@opwyv: 27/05/2026
Opoi uttoBoARg:
HAekTpovikr) uttoBoAn: EmiTpéTTeTal
AigtBuvon yia uttofoAn: https://vergabe.fraunhofer.de
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv TTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTPOCQYOPEG: ETITpETTETAI
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MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjoswy cuppetoxng: 18/05/2026 08:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaToAIKnG Eupwtrng, Bepivr) wpa KevTpikng Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uITopouV va cUUTTANPWOOUV peTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIO TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopoUV va utroBAnBoUv apyodTepa.

MpbdoBeTeg TANPOYOpics: Siehe Vergabeunterlagen

‘Opol Tng ocuupaong:

H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKG pe TNV eKTEAEON TNG oUMPBaong: Bei evtl. Einsatz von Nachunternehmern sind
diese zu benennen, ihre Eignung ist ebenfalls anhand der unter
"Ausschreibungsbedingungen” aufgefihrten Eignungskriterien nachzuweisen. Ferner ist zu
bestatigen, dass sie im Auftragsfall zur Verfugung stehen; deren Anteil am Umfang des
Auftragsgegenstandes ist darzulegen.

HAekTpOVIKN TIHOAGYNnON: EmiTpéTTeTal

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAEKTPOVIKA TTANPWUI: OXI

5.1.15. Texvikég
Zupowvia-TAaioio:
Kauia cup@wvia-TTAaiocio
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, dilapecoAdBnon Kol TTPooPuUYN
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammern des Bundes
MAnpogopieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetETaong: Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die
Vergabekammer den Auftraggeber Uber den Antrag auf Nachprifung informiert hat (§§ 168
Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist mdglich 15 Kalendertage nach
Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die Information auf
elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkurzt sich die Frist auf zehn Kalendertage (§
134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es
nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachprufungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend
gemachten Vergabeverstolie 10 Kalendertage nach Kenntnis gegentiber dem Auftraggeber
gerugt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, missen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB) . VerstoRe gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerigt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdocwyv: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Opyaviouog TTapoxnG TTEPICCOTEPWY TTANPOPOPIWYV TwV diadikaciwy TTPooPuyAG: Fraunhofer-
Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.
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8. Opyaviopoi

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

261638-2026

ORG-7001

Etrionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

Ap1Bu6G kataxwplong: DE 129515865

Taxudpouikr) dieuBuvon: Hansastralle 27¢

M6AN: Manchen

TaxudpouIKOG KwdIkag: 80686

Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Xwpa: Mepuavia

MpdowTro emkoivwviag: Einkauf Betrieb und Infrastruktur

Email: einkauf@zv.fraunhofer.de

TnAépwvo: +49891205-0

HAekTpovikr dieuBuvon: https://vergabe.fraunhofer.de/

MpowiA ayopaoTh: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/

P6Aol autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

KevTpiki apxn TpounBeiwy n otroia avabEéTel dnuooieg CUPBAOTEIG 1) CUVATITEI CUPQWVIEG-
TAQioIa yIa £pya, TTPOMNNBEIES 1} UTTNPETiES TToU TTpoopifovTal yia GAAOUC ayopaoTEG
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupBacewv

ORG-7004

Emionun ovopaoia: Vergabekammern des Bundes
Ap1Bu6G kataxwplong: 1:022894990

Tayudpopuikn dieuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralle 16
MéAN: Bonn

TaxudpouIkKog KwdIkag: 53113

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: vk@bundeskartellamt.bund.de

TnAépwvo: +49 228 9499-0

P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPocPUYNG
ORG-7005

Emrionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.

Ap1Bu6G kataxwplong: DE-129515865

Tayudpopuikn dlelBuvon: Hansastralle 27¢

MéAn: Minchen

TaxudpouIKOG KwdIkag: 80686

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia

Email: einkauf@zv.fraunhofer.de

TnAépwvo: +49 89 1205-0

HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.fraunhofer.de

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTapoxG TTEPICTOTEPWYV TTANPOPOPIWY TWV BIAdIKACIWY TTPOCPUYNRG

ORG-7006
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Erionun ovopaoia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpiong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkosg KwdIkag: 53119

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Meppavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpugns: 1653ed3e-9f23-49d7-8daf-51ce023ca9ca - 01
Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpuéng: 15/04/2026 08:31:58 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWwooeg oTIG OTToiEC dIaTIBETAI £TTIONKA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, ayyAIKA
ApIBudg dnpoaoicuong TnNG TTpoknRpugns: 261638-2026

ApiBud¢ Teuxouc EE S: 74/2026

Huepopnvia dnuocisuong: 16/04/2026
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